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Hilfsantrag 1.2

Patentanspriiche

1. Kochfeldsystem (1) zum Einsetzen in eine Kiichenarbeitsplatte (6),
aufweisend
1.1. mindestens eine Dunstabzugsvorrichtung (3) zum Abzug von
Kochdiinsten nach unten, mit
1.1.1. mindestens einer Kochdunst-Einstromoftnung (11) zum
Ansaugen der Kochdiinste in Richtung nach unten,
1.1.2. mindestens einer Liiftereinheit (12) zum Ansaugen der
Kochdiinste, welche ein Liifterrad (18), und einen Liif-
termotor (19) zum Drehantreiben des Liifterrads (18)
aufweist, und
1.1.3. einem Ansaugkanal (13) zum fluidleitenden Verbinden
der mindestens einen Kochdunst-Einstromo6ffnung (11)
mit der mindestens einen Liiftereinheit (12), welcher
zumindest abschnittsweise unterhalb des Liifterrads (18)
angeordnet ist, und
1.2. mindestens ein Kochfeld (2), mit
1.2.1. einer Kochfeldplatte (9) zum Tragen von Kochgut (29),
und
1.2.2. mindestens einer Kochstelle (10) zum Erwadrmen des
auf der Kochfeldplatte (9) angeordneten Kochguts (29),
1.3.  wobei das Kochfeldsystem (1) als Montageeinheit ausgebildet
1st,
gekennzeichnet
1.4. durch eine Befestigung des Liiftermotors (19) an einer unter-
halb des Liifterrads (18) angeordneten Tragstruktur (25) derart,

dass die Gewichtskraft des Liiftermotors (19) iiberwiegend, also

24.06.2025 G/Se P210059EP-2025081328 DOC



	COOKING HOB SYSTEM
	24/06/2025 Auxiliary request during Opposition procedure


